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摘要(译)

根据本发明的第一有机EL器件包括彼此相对的一对电极和设置在电极之
间的发光层，发光层包含具有蒽结构的聚合物;根据本发明的第二有机EL
器件包括彼此相对的空穴注入电极和电子注入电极;和空穴传输化合物，
其玻璃化转变温度至少为70℃。发光层，设置在空穴注入电极和电子注
入电极之间，含有具有蒽结构并具有改性部分的聚合物，设置在靠近电
子注入电极一侧的表面附近，含有具有空穴阻挡化合物的空穴阻挡化合
物。带隙至少4.0 eV;电子阻挡层，设置在空穴注入电极和发光层之间，
含有电子亲和力为3.0eV或更低的空穴转移化合物。第一和第二有机EL
器件可以长时间保持诸如亮度和发光效率的器件特性在高水平。
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